
Лекция 9

Оптические измерения



Темы лекции

Измерение радиусов кривизны 
сферических поверхностей на 

сферометре, с помощью 
автоколлимационных микроскопа и 

зрительной трубы, 
интерференционными методами.



Для чего нужно измерять радиусы 
кривизны сферических 

поверхностей?
- Для контроля качества изготовления 
деталей 

- линз, 

- зеркал,

- контроля плоскопараллельных пластин 
(R=∞)

- Для точной настройки некоторых 
приборов (подбора эталонных зеркал 
интерферометров, резонаторов лазеров)



Линзы и зеркала с большой 
кривизной (R<0.5 м)

• Стрелка прогиба
• Измерение фокусного расстояния 
зеркала или линзы

• Нахождение центра кривизны 
сферической поверхности

• Пробное стекло



Линзы и зеркала с малой 
кривизной (R>=0.5 м)

• Интерференционные методы
• Кольца Ньютона
• Полосы равной толщины
• Метод автоколлимации



Шаблоны



Пробное стекло

1 полоса (кольцо) – отклонение в λ/2 (0,55 мкм / 2 = 0,28 
мкм)









Сферометр



Сферометр



Автоколлимационный микроскоп





Автоколлимационная зрительная 
труба



Кольца Ньютона



Контроль кривизны плоских 
поверхностей

• Измерение толщины в центре и по краям
• Интерференционные методы








